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ANEST
IVATA

Yokohama, Japan Bad Wimpfen, Deutschland

Firmensitz in Europa Bad Wimpfen, Deutschland

Hauptsitz Yokohama, Japan

Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrags 1 p15i 1926

Borsengang Wertpapierbdrse Tokio 1973

Kapital rund 25.000.000 EUR

Geschéftsjahr 01. April bis 31. Marz

Anzahl der Angestellten ca. 1.800 (davon Uber 60% auRerhalb Japans)
Hauptgeschaftstatigkeit * Luftkompressoren und zugehérige Produkte

* Spritzlackiergerate
* Vakuumpumpen und zugehorige Produkte
» Gerate zum Auftragen von Flussigkeiten

» Zugehorige Produkte und ihre Installation



INHALT

Olfreie Scroll-Vakuumpumpen siche Seifo 4

Trocken laufende Scroll-Vakuumpumpen



OLFREIE
SCROLL-VAKUUMPUMPEN
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Abmessungen kénnen ohne vorherige Ankiindigung modifiziert werden, wenn Konstruktionsénderungen dies erfordern.



* RoHS steht fiir Restriction of Hazardous Substances (Beschrdnkung geféhrlicher Stoffe). .
RoHS, auch bekannt als Richtlinie 2002/95/EG S I Rﬂs CS A c
* Es gibt ein weiteres NRTL (NRTL; national anerkanntes Priiflabor), das in den USA gefundene Zertifizierungen ausstellt. -

Es heiSt CSA, was urspriinglich fiir Canadian Standards Association stand.
* Die Buchstaben "CE" sind die Abkiirzung des franzésischen Ausdrucks "Conformité Européene”,

Einhﬁhtasiger Drehifhtasiger Vertkaler Horizontaler RoHS- CSA- CE-
otor otor
was wortlich (ibersetzt "Européische Konformitét" bedeutet.

Einlass Einlass Konformitat Konformitat Konformitat

Luftspiiung [l Luftspillung

B Pumpgeschwindigkeit ISP-500C ISP-250E Zweck der Luftspiilung: Das Pumpen von
ISP-1000 feuchtem Gas durch die Vakuumpumpe

/ ISP-90 kann dazu fiihren, dass kondensierte

/ Feuchtigkeit in der Pumpe verbleibt.
! / 1000 Diese verbleibende Feuchtigkeit kann zum
Versagen des Enddrucks oder der Pumpe

fuhren. Der Luftspulungsvorgang ist not-
wendig, um die verbleibende Feuchtigkeit
herauszupumpen. Der Luftspllungsvorgang
stellt auch den Enddruck wieder her.

60Hz 50Hz . .
Wie wahlt man aus?
ISP-500C-T-V
ISP-50 500= Pumpgeschwindigkeit

der Vakuumpumpe
5 5 T=Dreiphasig
10 100 101 104
S V=Vertikaler Einlauf
inlassdruck (Pa) S= Einphasig

105 10 2 10 1 100 5 101 5 02 103 H=Horizontaler Einlauf

Torr

| R V—

1

Pumpgeschwindigkeit ( L/min )

Der Modellname von ISP-1000 ist ISP-1000-TVA/THA, ISP-50 wird
geéndert auf ISP-50-SV/1; einphasig 100 V, ISP-50-SV2; einphasig 200 V.

Olfreie Scroll-Vakuumpumpen

ISP-50 ISP-90 ISP-250E ISP-500C ISP-1000E
50 90 250 500 1.000

Pumpgeschwindigkeit
(50 Hz) 3,0 5,4 15,0 30,0 60,0
20 5 1,6 1 1
2,0 x 10-1 5,0 x 10-2 1,6 x 10-2 1,0 x 10-2 1,0x10-2
Motorleistung 0,1 0,15 0,4 0,6 1,4

Ein-
phasig

Enddruck (50 Hz)

AC 100 V, AC 200 V, AC 230 V 100, 115, 200, 230 (mit Temperaturschutz)
Spannung

Drei-
phasig

Geréuschpegel dB(A) 48 (bei Luftspilung 57) 52 (bei Luftspilung 57) | 58 (bei Luftsptilung 66) | 60 (bei Luftspiilung 68) | 67 (bei Luftspilung 74)

B - 200,208,230,380,450,460

Ein- 12 14 25 44 -
phasig

Gewicht Kg

Drei- . 23 38 68
phasig

Leckdicht Pa *m¥/S =1x 10-7 = 1x 10-5
Wasserdampfkapazitat g/Tag 3 (bei Luftspilung) 5 (bei Luftspilung) 25 (bei Luftspilung)
Luftspilung L/min 4 9 10

Einlassverbindung NW, 25
Auslassverbindung NW 16
Kihlsystem luftgekiihlt

Umgebungstemperatur °C

® Der Enddruck wird als Gesamtdruck gemessen. Gerédusche werden in einem schalltoten Raum gemessen.
Abmessungen kénnen ohne vorherige Ankiindigung modifiziert werden, wenn Konstruktionsénderungen dies erfordern.

Synchrotron-Einrichtungen Hochvakuumpumpsysteme

Abfoérderungseinheiten Vorvakuumpumpe fiir

Anwend ungen fiir Strahlrohre (Disenrohre) Turbo-Molekularpumpe

in Synchrotron- und und mechanische
Beschleunigeranlagen Druckerhéhungspumpe

® Sputteranlagen, Vakuumabscheidungsanlagen, ® Oberflachenanderung, Elektronenstrahlverfahren
lonenplattierungsanlagen ® Vakuumofen, Warmebehandlungsofen

® Gasruckgewinnungsgerate ® Verwendung im Labor

® Vakuumanlagen ® Vakuumverpackungsmaschinen

® |ecksucher ® und viele mehr

® Geratehandhabungssysteme
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TROCKENE SCROLL-VAKUUMPUMPEN' < .

* RoHS steht fiir Restriction of Hazardous Substances (Beschrdnkung geféhrlicher Stoffe).
RoHS, auch bekannt als Richtlinie 2002/95/EG
* Es gibt ein weiteres NRTL (NRTL; national anerkanntes Priiflabor), das in den USA gefundene Zertifizierungen ausstellt.
S T st CS A c € Es heit CSA, was urspriinglich fiir Canadian Standards Association stand.
* Die Buchstaben "CE" sind die Abkiirzung des franzésischen Ausdrucks "Conformité Européene”,
Enphesiger Drighasiger RoHS- CSA- CE. was wortlich (bersetzt "Europdische Konformitét" bedeutet.
Motor Iv?otor Konformitét Konformitt Konformitat

DVSL-100C

Einphasiger
S h’ﬂ)otorg

RoHS-

Konformitét

CSA- .

CS Konformitat
CE ..

Konformitat

Ausgang

LLthsBi]lung

DVSL-500E/501E

T Dremt%sr\ger Eingang
NW25+Rc1/2)
RoHS- —
Konformitét i
OSh- . e |
Konformitét
CE uliu
Konformitat

DVSL-501E-HC

Wir haben das HC-Modell mit Iangerer Haltbarkeit in der DVSL-Serie eingefiihrt.

Dank der speziellen Endbearbeitung der Gleitflachen

ist seine Haltbarkeit dreimal langer als beim Standardmodell.
Wir empfehlen dieses Modell besonders Endnutzern,

die haufig Wasserdampf verarbeiten.

I Dreiphasiger
Ikotorg
Tl
Konformitat
CE .5
Konformitét

B Die Produktabmessungen entsprechen denen des DVSL-501C.

®Die Zahlenangaben und Werte stellen Vergleiche zu unseren
aktuellen Produkten dar und dienen lediglich als Referenzangaben.
Die Ergebnisse variieren je nach Anwendung
und Verwendungsbedingungen.

DVSL-1002

Dreiphasiger
T I\Eotorg

Abmessungen kénnen ohne vorherige Ankiindigung modifiziert werden, wenn Konstruktionsédnderungen dies erfordern.



. Anwendung

OLFREIE SCROLL-VAKUUMPUMPEN

Exzellent im kontinuierlichen Betrieb zwischen Atmosphare
und Vakuum und bei der Verdrangung von Wasserdampf.

® Vakuum-Spannvorrichtung

® Vorvakuum fiir TMP

® Vakuumtransport

® Entgaser

festes Spiral-
verdichtungselement
Gaseinschluss

/— Einlass

orbitierendes Spiral-

® Vakuumformen

® Gasaustausch

® Kryopumpenregeneration

® Vakuumtrocknen

® |ecktest ® Vakuumverpackung

P-Seal (Dichtung)

Tip Seal (Dichtun

Eingang >

Auslassventil

Ausgang<:|

Luftsplilung /

verdichtungselement

festes Spiral- /

orbitierendes Spiralverdichtungelement

B Luftspiilung

Zweck der Luftspulung

B Querschnittsansicht

Motor ]

veraicntur
Einlass

Auslass
Ansaugzyklus abgeschlossen Position Nr. 1

Nr. 3 Nr. 4

Position Nr. 3 Position Nr. 2

.Prinzip der Kompression

Wahrend sich das orbitierende Spiralverdichtungselement,
wie in der Abbildung gezeigt,

von Position 1 zu Position 4 bewegt,

wird die GroRe der halbmondférmigen
Verdichtungskammern allmahlich reduziert.

Dadurch verdichtet sich die darin enthaltene Luft.

Diese Luft wird dann durch die zentrale
Luftauslasséffnung entladen.

Das Pumpen von feuchtem Gas durch die Vakuumpumpe kann dazu fihren, dass kondensierte Feuchtigkeit

in der Pumpe verbleibt.

Diese verbleibende Feuchtigkeit kann zum Versagen des Enddrucks oder der Pumpe fihren.

Der Luftspllungsvorgang ist notwendig, um die verbleibende Feuchtigkeit aus der Pumpe herauszupumpen.
Der Luftspulungsvorgang pumpt nicht nur verbleibende Feuchtigkeit der Pumpe, sondern stellt auch

den Enddruck wieder her.

Spezifikationen

Handelsname

Olfreie Scroll-Vakuumpumpen

Model

DVSL-100C

DVSL-500E DVSL-501E

DVSL-1002E

Férdermenge

100

430 430

845

(50Hz)

6,0

258 258

50,7

Enddruck

50

30 100

30

(50Hz)

5,0 x10-1

3,0x10-1 1,0x10-0

3,0 x10-1

Motorleistung

kw

03

09 09

24

Spannung

einphasig

100, 115, 200, 230

dreiphasig

200, 208, 230, 380, 400, 415, 460

200,220

Geréuschpegel

dB ()

Gewicht

einphasig

15

dreiphasig

36

18

Wasserdampf

g/Tag

100 (bei Luftspiilung)

250 (bei Luftspiilung)

500 (bei Luftspiiung)

Luftspiilung

L/min

5 (bei Luftspiilung)

10 (bei Luftspiilung)

20 (bei Luftspiilung)

Einlassverbindung

NW

NW 25 (mit Re 3/8)

NW 25 (mit Re 1/2)

Re1

Auslassverbindung

NW

NW 16 (mit Auslassventil)

NW 25 (mit Auslassventil)

Kihlsystem

luftgekuhit

Umgebungstemperatur

°C

5~40

Sicherungsmaterial

Fluorgummi

I Silikongummi | Fluorgummi

| Silikongummi

Saugvolumenstrom

Pumpgeschwindigkeit (L/min)

0# ] 10
Einlassdruck (Pa)
ul i il
ne i 1wl
(Torr)

Abmessungen kénnen ohne vorherige Ankiindigung modifiziert werden, wenn Konstruktionsénderungen dies erfordern.

« Férdermenge von DVSL-501C-HC ist gleich wie von DVSL-501C.




ANWENDUNGEN VON VAKUUMANLAGEN

Vakuumpumpen von ANEST IWATA
finden in unterschiedlichen Bereichen Anwendung

01

Pick and place [DVSL]

Ein Werkstlck wird aufgrund
des Druckunterschieds

mit einem Saugnapf angehoben,
befordert und platziert.

Medizin [ISP/DVSL]

Es gibt zahlreiche Anwendungen
im medizinischen Bereich,
beispielsweise
Krebstherapiesysteme,
Sterilisation und Absaugung.

Vakuum-Gefriertrocknung [DVSL]

Diese Anwendung findet

man bei sublimierten,

gefrorenen Produkten unter Vakuumdruck, r@
zum Beispiel bei Instantkaffee,

trockenen Lebensmitteln usw. /\

) (

Vakuumimpragnierung [DVSL]

Unter Verwendung von Vakuumdruck
koénnen Geschmacksveredelungsstoffe
in Lebensmittel eindringen.

—

02

Vakuum-Spannvorrichtung [DVSL]

Ein Werkstuck wird mit Hilfe
des Druckunterschieds gespannt.

Diese Anwendung ist geeignet
fur verformte Oberflachen
sowie weiche,

dinne Folien und

kleine Gegenstande.

Vakuumtrocknen [DVSL]

Schmutzpartikel an einem Werksttick
werden durch Vakuumdruck entfernt.

Dieses Verfahren wird bei hitzeempfindlichen
Materialien mit komplexer Form angewendet,
wie zum Beispiel beim Entfernen von
Waschwasser an mechanischen

Teilen und beim molekularen

Entfernen von absorbiertem Wasser

aus Harzpellets.

Unter anderem findet das Vakuum-
trocknen auch Anwendung in einem
Zentrifugensystem fir Chemikalien.

Vakuum-Wirmeisolierung [DVSL]

Ein Vakuum ist zur Warmeisolierung geeignet,
da es Wamme nicht leitet,

zum Beispiel Vakuum-Warmedammfolie,
Thermogefalie (Dewargefalde).

Vakuumformen [DVSL]

Vakuumdruck wird bei Formharzmaterialien angewendet.




Entgasung [DVSL]

Enthaltene Gase werden
unter Verwendung

von Vakuumdruck

aus dem Material gesaugt.
{

Gasruckgewinnungsgerate
[ISP/DVSL]

Sie erleichtern das Einflillen
des Gases in den Behalter,
der unter Vakuumdruck steht.

Sie werden auch verwendet, um Gase,
wie Edelgase und das Prozessgas

in der Umgebung, wiederzugewinnen.
(ISP).

Lecksucher [ISP/DVSL]

Gerate werden auf Lecks gepruft.

Dies erfolgt durch Druckwechsel
wahrend einer bestimmten
Zeit unter Vakuumdruck.

Fur Helium-Lecktester ist
eine leckdichte Pumpe
erforderlich,

um Einwirkungen aus der
Umgebung zu verhindern.

Vakuum-Wirmebehandlung [ISP]

Hierbei wird eine Oxidation
verhindert und absorbiertes
Gas fur die Warmebehandlung
unter Vakuumdruck entfernt.

Gasphasenabscheidung [ISP]

Bei diesem Vorgang wird
Metall auf der Oberflache
des zu bearbeitenden Teils
abgelagert und das Teil

in der Vakuumkammer
erhitzt.

Vakuumverpackung [DVSL]

Durch das Absaugen der Luft
aus dem versiegelten Beutel
werden Lebensmittel

langer haltbar.

Abgasuntersuchung

Dieses Verfahren wird
fur die Inspektion von
Partikeln in Autoabgasen
angewendet.

Elektronenmikroskop [ISP]

Vakuumdruck wird

in der Kammer benétigt,
wenn das Muster durch
einen Elektronenstrahl
gescannt wird.

U s

Sputtern [ISP]

Bei diesem Vorgang wird Metall auf dem
zu bearbeitenden Festkorper abgelagert.

Durch Beschuss mit energiereichen
lonen (vorwiegend Edelgas-

ionen) werden Atome

aus dem Korper

herausgeldst,

die dann in die

Gasphase ubergehen.

TeilchenbeschleunigereSynchrotrone
[1SP]

Indem wir einen sauberen
Vakuumzustand schaffen,
sind wir Teil der weltweiten
Spitzentechnologien

wie Beschleuniger-

und Teilchenphysik.




